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摘要(译)

一种磁声电成像系统，主要包括超声驱动激励源、超声探头阵列、控制
系统、磁体系统、电极对或线圈、信号检测处理系统。通过控制系统使
超声探头阵列处于发射或测量两种模式。磁声电成像系统的成像方法，
其特征在于采用声辐射力在生物组织内部产生聚焦区，并采用超声回波
技术测量聚焦区位置和质点振动速度。由于聚焦区面积小，使得聚焦区
内静磁场、质点振动速度和假想过程的电流密度可以近似为均匀值，从
而建立起测量电压与假想过程的电流密度的线性关系。
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